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Основная часть книги посвящена рождению адронов при е+е "-аннигиляции.
Приведены результаты по измерению полных сечений и по эксклюзивным процессам.
Много места (свыше половины книги) занимает обсуждение новых частиц. Приведены
исчерпывающие данные, относящиеся к свойствам адронов ψ-семейства и рассмотрена
их интерпретация на основе кварковой нерелятивистской модели. Обсуждаются
свойства чармированных (содержащих один с-кварк) частиц. Сообщаются и кратко
обсуждаются имеющиеся данные по частицам Г-семейства, образованным новыми
Ь-кварками. Отдельная глава посвящена свойствам нового тяжелого т-лептона.

В книге подробно рассмотрены богатые экспериментальные данные по инклюзив-
ному рождению адронов (множественности, импульсные спектры, инклюзивное рожде-
ние новых частиц). Широко обсуждается наиболее интересный вопрос о струйном
рождении. Краткая заключительная глава посвящена следующему поколению ускори-
телей со встречными электрон-позитронными пучками и первым результатам при
энергиях свыше 12 ГэВ.

В целом книга дает достаточно полное представление о физике е+е"-аннигиляции
при высоких энергиях и ее перспективах. Особую ценность имеет подробное изложе-
ние экспериментальных данных, представленных большим количеством рисунков
(свыше 200) и таблиц. Книга будет полезной для тех читателей-физиков, которые
в своей работе соприкасаются с этой областью, а также для всех тех, кого интересуют
свойства новых частиц и кварковая структура адронов.

И. В. Андреев
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ГОЛОГРАФИЧЕСКАЯ ИНТЕРФЕРОМЕТРИЯ

Shuman W., Dubas M. H o l o g r a p h i c I n t e r f e r o m e t r y : F r o m
t h e S c o p e of D e f o r m a t i o n A n a l y s i s of O p a q u e B o d i e s . —
Berlin; Heidelberg; New York: Springer-Verlag, 1979.— 194 p . — (Springer Series in
Optical Sciences. V. 16).

Метод голографической интерферометрии с успехом применяется для изучения
механических деформаций и смещений непрозрачных тел. Авторы рецензируемой
книги собрали обширный материал, посвященный этим вопросам и разбросанный
по журналам различного направления, и последовательно изложили его с единых
позиций. Они поставили перед собой задачу создать руководство, полезное как для
оптиков, занимающихся применением методов голографической интерферометрии
к решению метрологических задач механики сплошных сред, так и для инженеров,
перед которыми стоят метрологические задачи, связанные с деформациями и смещения-
ми непрозрачных диффузно-рассеивающих сред.

Книга состоит из пяти глав, обширного, по существу, исчерпывающего списка
литературы по применению методов оптической голографии к анализу механических
смещений и деформаций полученных результатов. Библиография содержит ссылки
на рекомендуемую авторами литературу по дифференциальной геометрии и механике
сплошных сред, а также основам голографии. Во всех случаях приводятся полные
названия как книг, так и статей. В конце книги помещены подробные авторский
и предметные указатели.

Очень краткая первая глава содержит сведения по истории развития голографии,
голографической интерферометрии и ее применениям для изучения изменений объектов
сложной формы. Упоминается о методах фотоупругости, муаровых полос π спекл-
методах. Сообщается содержание последующих четырех глав, среди которых самая
большая,— четвертая,— является центральной. В ней рассматриваются особенности
интерференционных полос (муара), возникающих при смещении или деформации
объекта и способы их расшифровки с целью измерения происходящих изменений.

Во второй, вступительной главе читателю напоминают основные положения диф-
ференциальной геометрии поверхностей и сообщаются некоторые используемые в даль-
нейшем сведения из механики сплошных сред. Изложение математических вопросов
ведется в тензорной форме, в том числе в криволинейной системе координат. Приводят-
ся соотношения, описывающие связь деформаций сдвигов и вращений со смещениями.
Геометрический смысл используемых величин, связь между ними и возможные виды
деформаций поясняются на девятнадцати простых рисунках.

В следующей, третьей главе изложены принципы записи изображений в голо-
графии. Вводится понятие голограммы протяженного предмета и рассматривается
образование двухэкспозиционных голограмм. Весьма подробно и обстоятельно выяс-
няется влияние изменений геометрических параметров объектной и опорной волн
на реконструированное изображение. Знакомство с содержанием этой главы подготов-
ляет читателя к пониманию того, как и каким образом на голограмме записана инфор-
мация об изучаемом объекте. Пятнадцать рисунков, снабженных короткими подпися-
ми, имеют целью создать у читателя запоминающиеся образы, связанные с содержани-
ем этой главы.
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Читатель, знакомый с материалом, содержащимся во второй и третьей главах,
может приступать к изучению основной, четвертой главы (76 страниц): «Интерпрета-
ция полос в голографической интерферометрии»). В ней рассматриваются методы запи-
си голографических интерферограмм и способы их интерпретации. Показывается,
каким образом оптическая разность хода связана с вектором смещения образца.
Два основных метода (метод, основанный на определении полосы нулевого порядка,
и метод счета полос) интерпретации интерферограмм иллюстрируются на конкретных
примерах. Рассматривается влияние изменения положения и длины волны восста-
навливающего источника, а также взаимного положения оптических элементов. Рас-
смотренные ситуации иллюстрированы тридцатью шестью простыми и наглядными
чертежами.

Последняя, пятая глава содержит некоторые дополнительные сведения из меха-
ники сплошных сред и дифференциальной геометрии. Соотношения, содержащие вто-
рые производные от механических смещений, связываются с известными из дифферен-
циальной геометрии формулами для изменения кривизны поверхности тела произволь-
ной формы. Рассматриваются уравнения движения, условия интегрируемости полу-
ченных соотношений, а также условия равновесия в различных случаях. Обсуждается
вопрос о возможности измерения вторых производных от смещения, локальных изме-
нений кривизны и упругих констант материалов.

Рецензируемая книга представляет большой интерес для весьма широкого круга
исследователей — оптиков и механиков, занимающихся или приступающих к изуче-
нию свойств деформируемых тел. Она является незаменимым пособием для специали-
стов, занимающихся оптической метрологией. Собранный в ней большой и практиче-
ски важный материал представляет также интерес для всех, кто работает в области
когерентной оптики и ее приложений.

Г. В. Скроцкий

620.179.6(049.3)

ПЕРВАЯ МОНОГРАФИЯ О ВТОРИЧНОЭМИССИОННЫХ МЕТОДАХ
ИССЛЕДОВАНИЯ ПОВЕРХНОСТИ ТВЕРДОГО ТЕЛА

Шульман А. Р., Фридрихов С. А. В т о р п ч н о э м и с с и о н н ы е м е т о д ы
и с с л е д о в а н и я т в е р д о г о т е л а . — М.: Наука, 1977— 551 с.

Современная микроминиатюризация приборов электронной техники показала
недостаточность оперирования лишь объемными характеристиками вещества, выявив
решающую роль в механизме работы деталей этих приборов поверхности, и потребова-
ла отличного знания свойств последней — элементного и химического состава при-
поверхностного слоя, расположения в нем «своих» и «чужих» атомов, степени упоря-
доченности в этом слое, его электронной структуры и пр. В связи с этим и в теории
твердого тела за последние 18—20 лет главное внимание начинают привлекать свой-
ства поверхности •— электроника обогащается физикой пленок. В обиходе физической
терминологии теперь твердо укрепилось за указанным кругом вопросов назвапие
физика поверхности, как особого раздела физики твердого тела. Для эксперименталь-
ного изучения свойств поверхности (так называемой «диагностики поверхности»)
разрабатываются различные методы, использующие электронные, ионные и фотонные
зонды. Одно из важнейших мест в диагностике поверхности занимают вторичноэмис-
сионные методы, которым и посвящена рецензируемая монография.

Она является совместным трудом двух известных советских физиков-электрон-
щиков — профессоров А. Р. Шульмана и С. А. Фридрихова. Безвременная смерть
А. Р. Шульмана в июне 1970 г. оборвала его работу над рукописью. Профессор
С. А. Фридрихов завершил этот труд в 1975 г. и в 1977 г. книга была опубликована
Главной редакцией физико-математической литературы издательства «Наука». Несмо-
тря на вынужденную задержку с подготовкой рукописи к печати, монография
А. Р. Шульмана и С. А. Фридрихова оказалась первой опубликованной в СССР исчер-
пывающей монографией о современных методах исследования поверхности твердого
тела с помощью электронных пучков. Она пользуется широкой популярностью среди
всех, кто имеет отношение к методам электронной спектроскопии и их использованию
для диагностики поверхности твердого тела. Во многих лабораториях академических
и прикладных НИИ, а также во многих вузовских лабораториях эта монография стала
настольной книгой, хорошим справочным и учебным пособием по вопросам электрон-
ной спектроскопии твердого тела.

Книга состоит из 11 глав. Первая глава знакомит читателей с явлепиями, наблю-
даемыми при бомбардировке твердых тел электронами. Основное внимание авторы
уделяют таким явлениям, как вторичная электропная эмиссия (на отражение и на
прострел), зарядка плохопроводящих образцов и электронно-возбужденная проводи-
мость. В этой главе вводятся основные понятия и дается определение величин (коэффи-


